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Erratum: Femtosecond-Laser Micromachining of a Thermal Blocking Trench 

for an Enhanced PLC Variable Optical Attenuator 
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※ 2016년 8월호(27권 4호)에 발표된 ‘펨토초 레이저를 이용한 PLC 가변광감쇠기 특성 향상을 위한 열간섭 차단 트렌치 가공 

기술’ 논문 중 131페이지 그림 7을 다음의 그림으로 수정합니다.
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